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用
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尊敬的用户：

感谢您的惠顾，为了您能更好地使用、维护和保养所

购买的产品，请您在使用之前仔细阅读使用说明书。



我们将不断地对产品进行改进，以适应现代研究技术及检测方法的需求。这

种改进将包括机械结构及光学性能的完善。因此，这本说明书中提及的内容

及图示因技术进步而作的变更将不再另行通知!

使用前请注意：

开箱时请对照装箱单或订货单确认各零部件是否齐全，以免影响您的使用；零部件采用分件

包装，拆开包装时要小心谨慎。

1. 操作

1. 显微镜是一种精密仪器，应轻拿轻放，避免突然移动或者碰撞，强烈震动和操作不当都

会导致仪器的严重损坏。

2. 避免阳光直接暴晒、高温、灰尘和震动。

3. 镜片表面不应留有污物和手指印，以免降低本仪器成像清晰度。

2. 清洁和保管

1. 清洁光学零件表面应用脱脂纱布或棉花轻轻擦拭，如有手指印和油污，应用 70%乙醚和

30%酒精混合液沾湿脱脂纱布或棉花后轻轻擦拭。

2. 由于酒精和乙醚是高度易燃的溶剂，必须小心使用，一定要离开明火和可能产生电弧的

地方，如电子设备的开和关。同时也要记住应在有良好通风的房间使用这些化学试剂。

3. 不要用有机溶剂擦拭其它元件表面，可用中性的清洁剂擦拭。

4. 不要试图拆卸本仪器，以免降低精度。

5. 在不使用仪器时请用防尘罩将仪器盖好，存放在干燥、无灰尘的地方。

3. 供电网络应有良好的接地。
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一、简介

ES 三维显微镜，采用无穷远光学系统和高清工业相机成像，变倍过程全程同轴共焦，

高速实时观察 60 帧/秒，适用于电子设备、半导体、LCD、LED 等领域的数码成像观察、检

测和测量。可使用各种 LED 近轴照明，满足观察不同物体的需要。其中光学部分为大景深连

续变倍视镜头，采用大景深光学技术，具有立体感强、对比度高，通过工业相机链接高清显

示器成像实现放大观察、基准线对位、图像存储、数字测量等功能。

二、仪器的安装与调试

1、安装步骤

1) 支架底座的安装

注：安装前请确认配置支架型号

V6 型支架：

10A 型支架：

2) 镜头的安装

3) CCD 相机的安装
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4) 光源的安装

完成以上步骤后，EC-S3 视频显微镜安装完成。将光源、相机与显示屏的电源插头接上２０

０Ｖ交流电即可使用。整机如下图：

注意：请不要将显微镜在带有三维观察装置时直接放入显微镜支撑环内，同样当取出显微镜

时也要先卸掉三维观察装置，再将显微镜主机取出。
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3、调试

1、光学镜头调试

在本公司购买 CCD 摄像头的用户无需进行以下 b、c 步骤操作，只有当用户购买齐焦距

离不合此标准或 CCD 靶面中心偏移而造成高低倍不齐焦或视场中心像偏时，才需要进行以

下 b、c 步骤操作。

a. 图像方位的调整

当显示屏上图像的方位与实物的方位不一致时，松开螺钉 1、2，转动接筒的方位一致，

然后拧紧螺钉 1、2。

b. 齐焦

低倍找目标：转动变倍手轮，将倍率转至最低倍 0.3X，转动调焦手轮使被观察目标成

像清晰并把目标置于屏幕中心。齐焦方法：把倍率转至最高倍 2.2X，转动调焦手轮对被观察

目标进行调焦，使其成像清晰；然后转动变倍手轮，将倍率转至最低倍 0.3X，此时不要转

动调焦手轮 12，观察图像是否清晰。如果不清晰，松开螺钉 1、2，一个手抓住件接筒向上

或向下拉伸，直至图像清晰。重复上述操作两次，即可使得连续变倍过程任意倍率时成像都

清晰。然后将螺钉 1、2 拧紧。

c. 调中心

如果 CCD工业相机靶面中心与其 C 型接口中心不重合，将导致变倍过程中像面中心产生

移动。调整方法：将倍率转至最低倍 0.3X，在标本中指定一个点作为成像目标，移动标本

使指定的目标成像在显示屏中心(见图 a)，然后将倍率缓慢转至高倍，观察并记住目标点移
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动方向(见图 b)；将倍率转至低倍，将标本沿相反方向移动(见图 c)，再重复上述操作，直至

指定的目标点相对显示屏不产生移动。然后松开螺钉 3、4、5（三颗），调整 CCD接筒的中

心，将此目标点的像调至显示屏的中心并与实物方位一致(见图 d)，逐渐止紧螺钉 3、4、5，

直到螺钉 3、4、5 完全止紧而变倍过程中像面中心不移动为止。其示意图如下：

（图示）

d. 二维/三维切换

如下图所示，通过推拉二维/三维切换装置，进行二维/三维图像切换；装置向里面推维

二维图像；向外拉出即为三维图像，然后 360°旋转切换装置，即可获得各角度的三位图像；

（图示）

三、放大倍数计算公式

放大倍数 ＝（显示器尺寸×25.4）÷CCD相机靶面对角线×物镜倍率×CCD接筒倍率

常用CCD靶面尺寸对角线数值对应：

1”=16mm 2/3”=11mm 1/2”=8mm 1/2.5”=7mm 1/3”=6mm 1/4”=4mm

例如：物镜选择1X，CCD接筒是0.5X，CCD相机芯片靶面1/3”，显示器为21.5寸

放大倍数＝（21.5×25.4）÷6×1×0.5＝546.1÷6×1×0.5＝91×1×0.5＝45.5x
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五、故障、维护指南

故障症状 原因 排除方法

高低倍成像不同时清晰
CCD靶面距离有误差，导致高低

倍不齐焦

按本说明书操作中的“齐焦”

方法调整

低倍图像发白 照明光亮度太强 适当将照明光亮度降低

图像存储 SDK 开关被锁/存储卡不匹配 将卡开锁；更换 SDK 存储卡

1、 显微镜的维护

1) 使用过程中严禁使用手指触摸光学元件；

2) 光学元件的清洁应采用分析醇(即乙醇与乙醚以1:2的比例混合)的混合液用

棉签擦洗;不能用干净布料拂擦；

3) 护养的光学元件为外界接触的目镜外表面及成像物镜的前组镜片；

4) 对于显微镜上的紧固螺钉严禁拆卸,以免导致光学元件的移位而影响成像效

果；

5) 升降中的导轨应保持润滑,不然会增加摩擦而加重齿条齿杆的负担,发现齿

条有松动情况时应及时紧固螺钉；

6) 工作环境好的在两星期左右应对光学元件维护或发现其较脏时应及时清洗；

2、 污渍的识别以及正确的清洗

清洁的显微镜是获取高质量显微图像的前提。多年来，尽管关于显微镜清洁

有过许多方法，但许多用户对于哪种方法更好却感到困惑。选择一种最佳的清洗

方法取决于光学部件表面以及待清楚掉的污渍。

1) 污渍对成像的影响：

当污渍越靠近物镜或成像感光部件时， 它对最终的成像效果影响越严重。主要

的污染平面包括：

1. 物镜前透镜的外表面

2. 相机感光部件的表面以及它的保护玻璃

3. 盖玻片的两面

4. 载玻片

5. 相机的转接镜头
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6. 聚光镜的上表面

7. 目镜透镜的内外表面，以及计数板的上表面

8. 光源出口处的保护玻璃的外表面

9. 光路中的其他表面，如汞灯或高压灯的灯泡表面， 荧光滤镜及分光镜，光源

汇聚镜，反差滤镜，消热滤镜。

2) 如何识别污渍

如果使用者在使用特定显微技术之前对理想结果有一定预期，他心里就能够

明白污渍可能带来多大的影响。当他将实际看到的图像效果与预期进行比较，一

眼就能看出是否存在污渍。

如果图像不够锐利或反差不理想，很有可能显微镜光学部件被弄脏了。 为

了判定污渍所在的部位，请按如下步骤寻找：小心的将物镜和相机在它们安装螺

纹范围内（即不要拧出来）旋转一个小的角度。检查载片和盖玻片。移动样品，

先后聚焦在样品的上下表面。检查聚光镜。上下移动聚光镜，如果可以的话，略

微转动前镜头。如果当移动某一部件时，污渍像的位置发生改变，说明污渍就在

那个移动平面上。唯一例外的情况是，如果污渍在相机上。此时移动相机，污渍

的像并不会移动！对于光学表面上大的灰或划痕可以用 3-6 倍的放大镜（或目

镜反置充当放大镜使用）进行检查。浸没镜头的前透镜是否有污渍比较容易判断。

将其反向对准一个均匀照亮的平面，由于物镜的内部透镜可以充当放大镜，所以

前透镜外表面上细微的污渍也能被放大。最好，必须验证清除污渍后是否的确带

来成像质量的提升。

3) 清洗剂和清洗流程

清洗的目的是要把灰尘和污渍清除并且不留下任何痕迹，更不能破坏光学表

面。

先准备如下物件：如图所示：
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1、溶剂（乙醇与乙醚以 1:2 的比例混合）；2、棉签；3、无尘布；4、洗耳球；

清洗流程：

1. 用洗耳球吹走表面松散的尘

2. 用蒸馏水清洗掉表面水溶性的污渍。

3. 脂类污渍的清洗必须使用溶剂。

清洗时， 可以采用螺旋清洗的方式，从中心逐步到边缘。一定不要用“之

“字形的方式清洗，因为这样而会将污渍范围扩大。对于大一些的光学面 ( 如，

镜筒镜头 ) 可以先将清洗周边，然后再从中心螺旋式清洗至边缘。一般推荐多

做几次这样的螺旋式清洗。

深圳市华显光学仪器有限公司
www.china-eoc.com

地址：广东省深圳市龙华新区清湖半里大厦 15楼

电话：0755-81753034

客服：0755-28169451

传真：0755-29806827

华东分公司

地址：江苏省苏州市昆山市人民南路 888 号汇杰商务大厦 1304

电话/传真：0512-50138307
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